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第 280回「光学」編集委員会

　2015年 7月 17日（金），山形大学東京サテライト会議室
において，今年度 2回目の編集委員会が開催されました．
議事ではまず，前回委員会議事録の確認がなされ，次に，
第 45巻第 5号および第 6号の企画決定，第 45巻 7号およ
び第 8号の第二次構想案，第 45巻第 9号および第 10号の
第一次構想案の審議，第 45巻第 11号および第 12号の担当
決定が行われました．その後，新刊紹介，光科学及び光技
術調査委員会（関東，関西），論文投稿・審査状況，各号
の進捗状況の報告等がなされました．台風の影響から，遠
方の委員は急遽ネットを介した会議参加となりましたが，
支障なく議事が進行いたしました．

第 56回光波センシング技術研究会講演会論文募集

　本研究会は 1988年に応用物理学会の研究会として発足
し，光波センシングの基礎，応用，実用化を軸に光技術の
発展のために活動してまいりました．第 56回研究会では
「光波センシングにおける超高速技術」をテーマに取り上
げます．
開催日： 2015年 12月 8日（火）～9日（水）
場　所： 東京理科大学神楽坂校舎森戸記念館 

（〒162―0825 東京都新宿区神楽坂 4―2―2）
主催団体： （公社）応用物理学会・光波センシング技術研

究会
問合せ先： 光波センシング技術研究会事務局　佐々木　豊

〒184―0005 東京都小金井市桜町 1―10―32

電話 & Fax 042―381―0446

E-mail yssk@s.email.ne.jp　
URL http://annex.jsap.or.jp/kohasensing/

平成 27年度コニカミノルタ画像科学奨励賞公募

対象分野： 画像領域は，大容量の情報伝達手段や画像処
理と融合し，ハードコピーからディスプレイへ移行し
てきました．これに用いられる材料・デバイスはナノ
テク領域へ拡大し，医学分野では，ライフサイエンス
領域まで画像科学が展開されています．また，光は通
信の役割だけでなく，微弱信号の検出や環境・エネル
ギー分野で多大な貢献をしています．これらの研究を
はじめ，さまざまな研究分野における画像技術の活用
や斬新な発想による，光および画像科学に関わる研究

のご応募をお待ちしております．なお，次の 3分野に
分けてテーマを募集します：① 光と画像に関する材
料およびデバイスの研究，② 光と画像に関するシス
テムおよびソフトウェアの研究，③ 光と画像に関す
るその他の先端的な研究．

応募資格： 日本の大学，国公立および公益研究機関に所
属する研究者で，個人またはグループを応募資格とし
ます．ただし，年齢は応募締切日 9月 30日時点で 40

歳以下（グループは代表者）とします．
概　要：
　（1）奨励賞および副賞： ① 奨励賞（優秀賞）3 件程度
（副賞 1件 100万円），② 奨励賞 9件程度（副賞 1件 50

万円）
　（2）奨励賞を受けられた方には，1年後「研究経過報告
書」を提出していただきます．

選考委員会および選考基準等：
　（1）選考委員会： 三宅洋一千葉大学名誉教授を委員長

とする「選考委員会」で厳正に選考します．
　（2）選考基準： 「発想の独創性」「計画の具体性」「波及
効果」「実現性・実用性」の 4項目で評価します．この
中で，「発想の独創性」を最も重視します．

応募方法：
　（1）申請書： コニカミノルタ科学技術振興財団ホーム

ページhttp://konicaminolta.jp/pr/foundation/より申請
書のフォーマットをダウンロードしてご利用ください．

　（2）応　募： 上記ホームページよりエントリーの上，
2015年 9月 30日までに応募申請書をご郵送ください．

　（3）結果通知： 2016年 1月以降
　（4）注意事項： ① 申請書はご請求がない限り返却いた

しませんのでご了承ください（他資料添付は不要）．
② 受賞された研究についての学会発表（論文，口頭）
の際は本助成を受けた旨を明記してください．③ 入選
者の氏名や研究テーマを当財団ホームページで公表し
ます．また，新聞，雑誌，インターネット等で掲載さ
れる場合もございます．

財団事務局 /申請書：
〒100―7015 東京都千代田区丸の内 2―7―2　コニカミノ
ルタ株式会社内
公益財団法人コニカミノルタ科学技術振興財団事務局
電話 03―6250―2120
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日本光学会 newsの掲載申込先：
〒 400―8511　甲府市武田 4―3―11　山梨大学工学部情報メカトロニクス工学科　金　蓮花
電話 / Fax 055―220―8448　E-mail lianhua@yamanashi.ac.jp
なお，掲載申込は原則として発行日（10日）から 2か月前の 15日まで，開催日が 1～10日の場合
は，開催日の 3か月前の 15日までにお願いします．
掲載にあたっては，「日本光学会 news」の掲載基準を日本光学会ホームページでご確認ください．
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